Pl

XY Piezo-Nanopositionierer

Kompakt, mit Apertur

P-612.2

= Kompakt: Grundflache 60 mm x 60 mm

= 100 pum x 100 um geregelter Stellweg (130 um x 130 um,
ungeregelt)

= Fir kostenkritische Anwendungen

= Freie Apertur 20 mm x 20 mm

= Schnellere Ansprechzeiten und hohere Mehrachsengenau-
igkeit durch Parallelkinematik

= Uberlegene Lebensdauer dank PICMA®° Piezoaktoren

= Auch als Kompaktversion erhaltlich

Einsatzgebiete

Scanning-Mikroskopie
Hochdurchsatz-Mikroskopie
Superresolution-Mikroskopie
Masken- / Waferpositionierung
Interferometrie

Messtechnik

Biotechnologie
Mikromanipulation

Uberragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren

Die PICMA" Piezoaktoren sind vollkeramisch isoliert. Dies schiitzt sie vor Luftfeuchtigkeit und Ausfallen durch erhéhten
Leckstrom. PICMA" Aktoren bieten eine bis zu zehnmal héhere Lebensdauer als konventionelle polymerisolierte Aktoren. 100
Milliarden Zyklen ohne einen einzigen Ausfall sind erwiesen.

Hohe Fiihrungsgenauigkeit durch spielfreie Festkérpergelenkfiihrungen

Festkorpergelenkfiihrungen sind wartungs-, reibungs- und verschleiRfrei und benétigen keine Schmierstoffe. Ihre Steifigkeit
macht sie hoch belastbar und unempfindlich gegen Schockbelastungen und Vibrationen. Sie arbeiten in einem weiten Tempera-
turbereich.
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Bewegen Einheit Toleranz = P-612.2SL

Aktive Achsen X, Y
Stellweg in X um 100
Stellweg in Y um 100
Stellweg in X, ungeregelt, +20/-0

bei -20 bis 120 V. = % 130
Stellweg in Y, ungeregelt, +20/-0

bei -20 bis 120 V Hm % 130
Linearitdtsabweichung % typ. 0,4

Neigen (Rotatorisches
Ubersprechen in 8X bei urad typ. +10
BewegunginY)

Neigen (Rotatorisches
Ubersprechen in 8Y bei urad typ. +10
Bewegung in X)

Gieren (Rotatorisches
Ubersprechen in 8Z bei urad typ. +10
Bewegung in X)

Gieren (Rotatorisches
Ubersprechen in 8Z bei urad typ. +50
Bewegung in Y)

Unidirektiona.IeVWieder- am typ. +10

holgenauigkeit in X

e e, a0

Auflésung in X, ungeregelt | nm typ. 0,8

Aufldsung in Y, ungeregelt | nm typ. 0,8

Integrierter Sensor DMS, indirekte Positionsmessung
Systemauflosung in X nm 5

Systemauflosung in Y nm 5

Antriebseigenschaften Einheit Toleranz = P-612.2SL

Antriebstyp ‘ ‘ Piezoaktor/PICMA®
Elektrische Kapazitat WF £20% |15
Mechanische Eigenschaf- - 0, i | Toleranz | P-612.25L
ten
Steifigkeit in X N/pm +20 % 0,15
Steifigkeit in Y N/pum +20% 0,15
Resonanzfrequenz in X, Hz +20 % 200
unbelastet
Resonanzfrequenz in X,
+ [
belastet mit 100 g iz 205 200
Resonanzfrequenzin Y, Hz +20% 200
unbelastet
Resonanzfrequenzin Y,
+20 9
belastet mit 100 g 2 2k a0
Zulassige Druckkraft in X N max. 15
Zulassige Druckkraft in Y N max. 15
Zulassige Druckkraft in Z N max 15
Zulassige Zugkraft in X N max. 5
Zulassige Zugkraftin Y N max. 5
Fiihrung Festkérpergelenksfiihrung/Festkérpergelenksfiihrung mit Hebelubersetzung
Gesamtmasse g 5% 150
Material Aluminium, Stahl
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:Szzhlusse“"d Umge-  pinheit |Toleranz | P-612.25L

Bgtrlebstemperaturbe- oc 20 bis 80

reich

Anschluss LEMO FFA.00.250.CTAC22
Sensoranschluss LEMO FFA.0S.304.CLAC32

Kabellange m +10mm | 1,5

Empfohlene Controller / E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-665
Treiber

Die Auflésung des Systems wird nur vom Rauschen des Verstarkers und der Messtechnik begrenzt, da PI-Piezo-Nanopositioniersysteme reibungsfrei arbeiten.

Sonderausfuhrungen auf Anfrage.
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Zeichnungen / Bilder
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P-612.2SL, Abmessungen in mm

Bestellinformationen

P-612.2SL
XY Piezo-Nanopositionierer; 100 um x 100 um Stellweg (X x Y); Apertur 20 mm x 20 mm; DMS, indirekte Positionsmessung; LE-
MO-Stecker; 1,5 m Kabellange
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